








































































专利名称(译) 有源矩阵基板，电磁检测器和液晶显示装置

公开(公告)号 US6891194 公开(公告)日 2005-05-10

申请号 US10/035442 申请日 2002-01-04

[标]申请(专利权)人(译) IZUMI弘

申请(专利权)人(译) IZUMI弘

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 IZUMI YOSHIHIRO

发明人 IZUMI, YOSHIHIRO

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1339 H01L29/04 G01V5/04 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/1339

审查员(译) KIM，罗伯特H.

优先权 2001031561 2001-02-07 JP
2001329836 2001-10-26 JP
2001031566 2001-02-07 JP

其他公开文献 US20020131011A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

电磁检测器包括绝缘基板，其上依次层叠电荷存储电容器，连接到电荷
存储电容器的电荷收集电极和具有电磁传导性的半导体膜。电荷收集电
极具有由至少一个凹或凸部分组成的不平坦部分，专用于增强半导体膜
和电荷收集电极之间的结合强度。利用这种结构，可以防止半导体膜的
剥离。
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